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Abstract (en)
Optical element for focusing electromagnetic radiation comprises a zone plate (30) with ring zones which are permeable to radiation and ring
zones which are impermeable to radiation. The ring zones of the zone plate permeable to the radiation are partially impermeable to the radiation.
Independent claims are also included for (1) A measuring system comprising the optical element (30), a radiation source (20) and a detector (40);
and (2) A device for changing the physical, chemical and/or biological properties of a region of a sample.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein optisches Element zur Fokussierung von elektromagnetischen Strahlen (20, 21) oder Strahlen von Elementarteilchen,
insbesondere von Rontgenstrahlen, umfassend eine Fresnelsche Zonenplatte (30) mit Ringzonen, die durchléssig fur die Strahlen (20, 21) sind
und Ringzonen, die fur die Strahlen (20, 21) un-durchlassig sind und ferner ein MeBsystem, insbesondere zum Vermessen von inneren Bereichen
dreidimensionaler Proben mit hoher Ortsauflésung und einer Apparatur zur Veranderung der physikalischen, chemischen und/oder biologischen
Eigenschaften eines Bereichs einer Probe, insbesondere eines Innenbereichs einer Probe. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB das
optische Element dadurch weitergebildet ist, da3 die fur die Strahlen (20, 21) durchlé&ssigen Ringzonen der Fresnelschen Zonenplatte (30)
teilweise fur die Strahlen (20, 21) undurchlassig sind. Die Erfindung zeichnet sich ferner dadurch aus. daf3 das MeBsystem und die Apparatur zur
Veranderung der Eigenschaften eines Bereichs einer Probe wenigstens ein entsprechendes optisches Element umfassen. <IMAGE>
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